Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy w ponizszej specyfikacji okresla minimalne wymagania, jakie proponowany przez
Wykonawce sprzet musi spetniaé. Zgodnie z prawem Zaméwien Publicznych Wykonawca moze
ztozy¢é oferte na produkty réwnowazne badz lepsze spetniajgce minimalne wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

Zaméwienie obejmuje dostawe sprzetu, montaz sprzetu, instalacje systemow oraz
przeprowadzenie testu poprawnosci dziatania sprzetu w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zaproponowacé sprzet o parametrach technicznych wyzszych, lecz nie gorszych
od wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy dokonat opisu
przedmiotu zamowienia w SIWZ przez wskazanie znakoéw towarowych lub pochodzenia,
Wykonawcy zobowigzani sg do oferowania urzgdzen okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia
lub réwnowaznych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiajgcego. Do oceny parametrow technicznych bedg brane pod uwage wszystkie parametry
techniczne danego sprzetu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia, muszg by¢ fabrycznie nowe (nieuzywane), nie mogg
by¢ prototypem, musza pochodzi¢ z biezgcej oferty, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2018 r.
Wymagana gwarancja na catos¢ przedmiotu zamodwienia minimum 12 miesiecy.

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu uzytkowania. W przypadku, gdy naprawa
uszkodzonego sprzetu potrwa dtuzej niz 3 tygodnie lub sprzet byt naprawiany 3 razy i nastapi
kolejna awaria, Zamawiajgcemu przystuguje wymiana sprzetu na nowy, taki sam lub uzgodniony,
0 co najmniej takich samych parametrach.

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydtuzony o czas trwania naprawy.

Spektrometr — 1 sztuka/komplet

L.p. Parametr Opis
Wymagania Emisyjny, sekwencyjny spektrometr ICP umozliwiajgcy obserwacje plazmy
minimalne boczng oraz wzdtuz osi palnika, palnik umieszczony pionowo
System optyczny - System optyczny z podwodjnym monochromatorem

- Siatka dyfrakcyjna typu Echelle

- Zakres spektralny minimum 165 — 900nm, pomiar dowolnej linii w
catym uzytecznym zakresie spektralnym

- detektor pétprzewodnikowy CCD,

(w dowolnych miejscach),

jednego pomiaru (réwniez dla tej samej linii analitycznej),
- mozliwos¢ radialnej obserwacji plazmy na réznych wysokosciach

pozycji piku
- rozdzielczo$¢ rzeczywista < 0,009 nm w zakresie UV (dla 200 nm)
System - budowa umozliwiajgca wymiane catego systemu bez uzycia
wprowadzania jakichkolwiek narzedzi w ciggu kilku sekund
probek - uklad wprowadzania prébki zawierajgcy komore mgielng cyklonowag

oraz rozpylacz koncentryczny typu Meinhard’a
- rozbieralny ukfad palnika

od rodzaju analizowanych prébek

Pompa - czterokanatowa, zapewniajgca rownomierng predko$¢ podawania
perystaltyczna oznaczanych roztwordw i odprowadzania $ciekow

- jednoczesny pomiar linii analitycznych oraz tta po obu stronach pikéw

- mozliwos¢ pracy w trybie radialnym i wzdtuz osi palnika w czasie

- dynamiczna korekcja dlugosci fali lampg neonowa, dla aktywnej korekc;ji

- system wprowadzania probek regulowany (nawet w czasie palenia
plazmy), zapewniajgcy uzyskanie optymalnych osiggéw w zaleznosci




Generator RF

potprzewodnikowy typu ,free running”, bezobstugowy (nie wymagajgcy
wymiany cze$ci zuzywalnych),

minimalny zakres regulacji mocy od 1000 do 1500 W, w krokach co 1W
system zapewniajgcy statg korekcje mocy w zaleznosci od warunkow
panujgcych w plazmie, nawet przy zmianie matrycy analizowanej prébki

Oprogramowanie
sterujgce

wielozadaniowe, zapewniajgce kontrole wszystkich parametréw
spektrometru oraz zbieranie i obrobke wynikow.

parametry domysine dla kazdego pierwiastka,

biblioteka zawierajgca minimum 50000 linii emisyjnych z mozliwoscig
jej poszerzania o kolejne linie,

zdolnos¢ do zapamietywania i ponownego ogladania otrzymanych
widm,

mozliwos¢ doboru optymalnych parametréw pomiaru (takich jak
przeptywy gazéw, moc generatora itp.) ,on-line”,

automatycznie lub manualnie ustawiany czas integracji (w granicach od
0.01 do 500 sekund) sygnatéw w zaleznosci od zawartosci mierzonego
pierwiastka oraz intensywnosci linii analitycznej, pozwalajgcy na
poprawe intensywnosci matych sygnatow,

algorytmy pozwalajgce na korekcje interferencji spektralnych
niemozliwych do usuniecia innymi technikami (np. uzyciem linii
alternatywnych),

mozliwo$¢ analizowania i przeliczania otrzymanych wynikéw bez
koniecznosci wykonywania ponownej analizy,

wyswietlane na ekranie informacje o stanie spektrometru,

gotowe szablony raportéw analitycznych

wyniki analizy zapisywane w bazie danych z mozliwoscig eksportu
wynikéw do pakietow oprogramowania

Zestaw komputerowy

jednostka sterujgca o parametrach wymaganych przed producenta
aparatury, zapewniajgca bezawaryjng i ptynng prace aparatury i
kompatybilno$¢ wszystkich jej podzespotow

jednostka sterujgca skfadajgca sie z komputera stacjonarnego,
najnowszego mozliwego systemu operacyjnego, monitora minimum
24” i drukarki kolorowej

Wyposazenie

zestaw wezykéw do pompy perystaltycznej - minimum 24 sztuki
zestaw wezykdéw do odprowadzania Sciekéw - minimum 24 sztuki
zestaw roztwordw instalacyjnych i kalibracyjnych producenta aparatury
standard wielopierwiastkowy - minimum 24 pierwiastki, o stezeniu 1
000pg/ml, pojemnos¢ minimalna 125mL

zestaw polipropylenowych pojemnikéw na probki z zakretkami: 15 mL -
500 sztuk i 50 mL - 500 sztuk

zestaw materiatow instalacyjnych niezbednych do zainstalowania i
uruchomienia aparatury

kompresor powietrza (jesli wymagany) — 1 sztuka
e 0 wydajnosci niezbednej dla oferowanego spektrometru
e wyposazony w regulator ci$nienia z manometrem, zawdr
odcinajgcy oraz filtr usuwajgcy wilgoc¢ i czastki state,
e kompresor umieszczony w szafce dzwiekochtonnej, poziom
hatasu ponizej 49 dB

zamkniety obieg chtodzenia — 1 sztuka
e temperatura chfodzenia przynajmniej od —5°C do 40°C
e pojemnos$c¢ zbiornika minimum 4 litry
e plyn chtodzacy do uktadu chtodzenia w ilosci minimum 5
pojemnikéw o pojemnosci /2 galona

Szkolenie

Szkolenie z obstugi aparatury i oprogramowania w wymiarze 2 dni
roboczych w siedzibie Zamawiajgcego, w schemacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym




10. | Dostepnos¢ czesci - minimum 7 lat
zamiennych
11. | Zasilanie - 230 VAC, 50Hz
12. | Gwarancja - 12 miesiecy
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury swiadczony przez
autoryzowany serwis producenta z siedzibg w Polsce, w jezyku polskim
- Instrukcja obstugi dostarczona wraz z aparaturg
llosé
Lp. Parametry oceniane przyznawanych
punktow
1. |Gotowos¢ do pracy ze startu zimnego (nie ,,stand-by”)
- powyzej 10 minut 0 pkt
- 10 minut i krécej 10 pkt
2. | Catkowite zuzycie argonu w peinym zakresie mocy:
> 15 L/min 0 pkt
10-15 L/min 5 pkt
< 10 L/min 10 pkt
3. |Odcinanie stozka plazmy
- brak 0 pkt
- system stozkow 5 pkt
- N6z powietrzny nie wymagajacy uzycia stozkow 10 pkt
4. |Czestotliwosé pracy generatora RF wysokich czestotliwosci:
< 28 MHz 0 pkt
28-40 MHz 5 pkt
> 40 MHz 10 pkt
5. |Detektor
- potprzewodnikowy 0 pkt
- pétprzewodnikowy z temperaturg stabilizowang bezposrednio 5 pkt
systemem Peltier'a
6. |[Pomiar sygnatu
- czas integraciji taki sam dla wszystkich analizowanych linii 0 pkt
- czas integracji niezalezny dla kazdej linii analitycznej 5 pkt
7. |Obserwacja stozka plazmy
- okienko do obserwacji plazmy 0 pk
- okienko oraz kolorowa kamera do zdalnej obserwaciji plazmy 5 pkt
8. |JAutosampler — wypozyczenie do testow na okres 1 roku
- brak 0 pk
- dostawa wraz ze spektrometrem 5 pkt
RAZEM max: 60 pkt

Uwaga! Oferent zobowiazany bedzie przed udzieleniem zaméwienia do przedstawienia Zamawiajacemu specyfikacji
technicznej, broszur lub instrukcji obstugi potwierdzajacej oferowane parametry techniczne aparatury



